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JO (57) Abstract: The invention relates to a planar direct drive i 
S a position measuring system that is provided with a material , 

supplies a position signal. The inventive positiohing.measuring system encompasses a moved component (7) and a quasi stationary 



^ \- -> —~ — fviinwii — — ujj^l uiivd unit comprising a passive unit (1), an active unit (3), a bearing unit, and 

a position measuring system that is provided with a material measure and a measuring sensor which scans the material measure and 



O component (8), one of which is formed by. the material measure while the other one is formed by the measuring sensor. Both com- 
ponents are disposed outside the bearing gap (4) and at adistance from the running surface (2). 

^ [Fortsetzung auf der ndclisten Seite] 
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ErkJarung gcmafi Regcl 4.17: des and Abbreviations") am Anfangjeder regularen Ausgabe der 

— ■■ Erfmdererkl8rung(Regel 4J7Zjfrw PCT-Gazette verwiesetL 



(57) Zusanunenfassung: Die Erfindung betrifft einen planaren Direktantrieb mit einer Passiveinheit (1 ), einer Aktiveiriheit (3), 
einer Lage rei nhei t un d e i n em Posi ti ons me sssys te m, weJches eine Massverkbrperung und einen die Massverkorperung abtaslenden 
und ein Posiuonssignal liefemden Messsensor umfasst Erfinduhgsgemass besteht das Positionsniesssystem aus einer bewegten 
Kompo nen le (7) und ei ner quasi s tali onareri Kompbriente (8) , yon denen die eine durch die Massverkorperung und die. andere /dure h 
den Messsensor gebildet ist, wobei beideiKomponenten ausserhalb des Lagerspalts (4) und beabstandet zur Laufflache (2) angebrdnet 
sind. * ■ •' •* 



